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Mikrostruktursimulation beim Schweil3prozess

Hintergrund:

Wahrend eines Schweil3vorgangs wird
die Mikrostruktur des geschweil3ten
Materials in der erstarrten Schmelze
und in der sogenannten heat affected
zone neu ausgebildet. Die Art der
Geflgeausbildung in der Schweil3naht
ist ausschlaggebend fir die spatere
Belastbarkeit und fir die Lebensdauer
der angesetzten Materialien

Ihre Aufgabe:

Fur ein vorberechnetes Temperaturfeld soll die Gefligeausbildung in der
Schweil3naht simuliert werden. Aufgrund der lokalen Unterschiede in dem
Temperaturgefélle und dessen Orientierung beziglich der Schweildrichtung
ergeben sich variierende Erstarrungsbedingungen fir das Kornwachstum.
Hierzu werden Simulationen durchgefihrt und die Gefligestruktur abhéangig von
den Schweil3bedingungen analysiert.

Voraussetzungen:

Fur die Bearbeitung des Themas sind Grundkenntnisse in Werkstoffkunde und
Festigkeitslehre von Vorteil. Interesse an numerischen Simulationen sollte
vorhanden sein.
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